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深圳市长丰影像器材有限公司
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胡金术

V00

页数

1B0500100287

激光镭雕

MIC-F-TX�下壳镭雕

型号更改为Model:MIC-F-TX
有更改V01

MIC-F

1/1

2021-09-26

2021-07-25

V02 2021-11-04背面字体大小有修改

13.29 mm

型号更改为：MIC-F-TX

V03 2022-04-09侧边FCC认证有更改，丝印改为镭雕

侧边FCC认证有更改，丝印改为镭雕
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